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"Verfahren zum Herstellen haftfester vakuumdichter Ver- 
bindungen zwischen KeramikkSrpern" 



Die Erfindung betrifft ein Yerfahren zum Herstellfin haft- 
fester Takuumdichter Yerblnflungen zwischen ZeraxaikkBrpern 
elektrischer EntladungsgefSBe gleicher oder auch tinter- ' 
schiedlicher Zusanmensetzung (Strukturaufbau)* 

Die inuner groBer werdende und vielseitige Anwendung von 
Keramik-Metall-Kombinationen lassen sehr oft bei kompliziertea 
Pormen oder Teilen von unterscMedlichen Eeramikstnikturen 
aber aucli axis technologischen Griinden direkte Keramik-Keramik- 
Yerbindungen - also ohne Zwischenlote - als besonders geeignet 
erscheinen. 

Die Erfindung hat besondere Bedetitung u». a. auch fur die 
Yerbindung von KSrpern aus Rein^Oxid-Keraaik, 

Bisher Bind KeramikkBrper , gtbgesehen von einfachen Klebe- 
verbindungen, meist mittels nach iiblichen Yerfahren metalli- 
sierten Plachen unter Anwendiuig eines Zwischenlotes ver- 
bunden worden. Der wesentliche Hachteil derartiger Verbindungen 
besteht jedoch darin, daS das letztgenannte Yerfahren relativ 
aufwendig ist und dabei auBerdem die Keramikeigenschaf ten in 
Hichtung senkrecht zur Trennfuge (Yerbindungszone) gestort 
werden* 
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Diese Nachteile zu- vermeiden- und auBerdem ein technisch 
einfacli durchzufiflirejides Yerfahren zu schaffen, ist Auf- 
ga"be der Erfindung., 

Erreicht wird dies loei einem Yerfahren zum Herstellen 
haftfester Takuumdichter Yerbindungen zwischen Zeramik- 
kBrpern elektrischer EntladungsgeraBe gleicher Oder anch 
unterschiedliclier. Ztisaiimensetzung (Strukturaufbau) nach 
der l^findung durch BestreicHen "der zu verbindenden Keramik- 
flSchetf nit eiaer iSsimg Oder eiaer binderfreien Suspeasion 
eines lithiumsalzes nnd anschliefiendes Gliihen der unter 
einem Druck Ms zu 250 kg/om^ gegeneinander gepreSten 
Eerper im Vakuum oder einer trockenen inerten Atmospliare 
auf 900° bis 1100° C und anschliefiendes Abktihlen nach einem 
Haltepunkt von etwa 30 Minuten in- einem Inert-Gasstrom bis 
auf Zimmertemperatur. ■ 

Mit besonderen Yorteil wird fair diesen Zweck eine wassrige 
lithiumfluoridl'dsung yerwendet. 

In maachen mien ist die- Verwendung einer kalten wSssrigen 
Oder alkoholischen L5sung von lithiumamid besonders vorteil- 
haft. 

Amieendung findet das Yerfahren in vorteilhafter Weise auf 
rdrper aus Sein- und Seiastaluminium, aus Berylliumoxid 
und/oder anderen Keramikarten unter Benutzung von Lithium-. ^ 
fluorid als Streichmittel bei einem AnpreBdruck von 150 kg/cm 
und einer Eeaktionsgliihung bei 1000° C. 

Zur Durchfiihrung des Verfahrens werden die zu verbindenden 
Plachen der Keramikkbrper im Pall von Eein- oder Reins t- 
aluminiumoxid besonders glatt, insbesondere geschliffen 
und poliert, ausgebildet und auf diese nach einem iiblicKen 
Auftragsverfah;ren eine wassrige oder alkoholische Lbsung oder 
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auch eine binderfreie Suspension von z. B. Litliiuin- 
fluorid aufgebracht und anschlieBend an Luft getrocknet. 
Hit einem Druck von etwa 150 kg/cm^ werden dann die KSrper 
mit jJaren betreff enden PlSchen auf einander gepreBt und 
eine Eeaktionsgliilnang bei 1000*^ 0 entweder in einem 
trockenen Scliutzgas (inertem Gas) oder im Vakuum durchge- 
ffihrt, wotei wShxend eines Haltepunktes von ca, 50 Minuten 
durch Oberflachenreaktion eine haftfeste vakuumdichte Ver- 
bindung entstebt. Die so verbundenen Keramikkorper werden 
dann in stromendem Schutzgas bis auf Zimmertemperatur abge- 

kiaat. 

In gleichem Mafie konnen aber aucb Korper aus Bein-Beryllium- 
oxid Oder auch KSrper verschiedener Keramikzusammensetzung 
unter den gleichen Bedingungen verbunden werden. Anstelle 
von Lithiumfluorid kann niit Yorteil auch lithiumamid 
in Form einer kalten w&ssrigen Oder einer alkoholischen 
LSsung angewendet werden. 
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Patentansprttche 



1. YerfaJiren zup Herstellen haftfeeter vakuumdichter Ter- 
bindungen zwischen KeramikkBrpern elektrischer Eatladungs- 
gefaBe gleicher oder auch unterscliiedlicher Zusammen- 
setzung (Strukturaufbau), gekennzeichnet durch das Be- 
streichen der zu irerbindenden Keramikfiaehen mit einer 
LBsimg Oder einer binderfreien Suspension eines Lithium- . 
salzes und anschlieBeades (Jltlhen der unter einem Druck bis 
zu 250 kg/cm^ gegeneinander geprefiten Korper im Yakuum 
Oder einer trockenen inerten AtmosphSre auf 900 bis 
1100° 0 und anschlieBendes Abkiililen nach einem Raltepunkt. 
Ton etwa 30 Minuten in einem Inert-Gasstrom bis auf Zimmer- 
temperatur . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Ver- 
wendung einer wBssrigen LithiumfluoridlSsung. 

3. Yerfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet durch die Yer- 
wendung einer kalten wSssrigen oder alkoholischen LQsung 
Ton Lithiumamid. 

4. Yerfahren nach einem oder mehreren der Torangehenden An- 
eprUche 1 bis 3, gekennzeichnet durch die Anwendung auf 
KSrper aus Eein- und Reinstaluminium und/oder Berylliumoxid 
Oder auch andere Keramikarten unter Benutzung Ton lithium- 
fluorid als Streichmittel bei einem Anpressungs druck Ton 
150 kg/cm^ und einer Beaktionsgliihung bei 1000° 0. 



yPA 9/170/1025 



209882/1 1 24 



THIS PAGE BLANK (uspto) 



